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Pozom Citnienie Przephyw Temperatura  Analiza Rejestracja Komponenty  Ushugi Rozwigzania
cleczy systemdw
Karta katalogowa
Przewody pomiarowe Memosens oraz akcesoria montazowe
CYK10 / CYK11

Zastosowanie Zalety

Przewdd pomiarowy do wszystkich czujnikéw Memosens m Przewdd do transmisji danych Memosens CYK10

i czujnikéw z technologig Memosens dla nieomal wszystkich gatezi - catkowicie wodoodporne potaczenie

inzynierii procesowej. (stopien ochrony IP 68)

m Przewdd do transmisji danych Memosens CYK10 przeznaczony jest - brak stykéw mogacych ulec korozji
do stosowania z czujnikami wykorzystujacymi transmisje sygnatu - brak wptywu potencjatéw zaktécajacych na wynik
pomiarowego poprzez bezstykowe polaczenie indukeyjne. pomiaru ze wzgledu na galwaniczna separacje

m Przewdd przedtuzajgcy Memosens CYK11 uzywany jest do przetwornika i medium.
podtaczania czujnikéw cyfrowych z przewodem statym m Przewéd przedhuzajacy Memosens CYK11

obstugujacych protokét Memosens. Dostepny jest w wersjach
z obydwoma zarobionymi koncami, ze ztaczem gniazdowym M12
i jednym zarobionym konicem oraz w wersji ze ztgczem gniazdowym
M12 i ztgczem wtykowym M12. Potaczenia realizowane za pomocg
przewodu CYK10 réwniez mozna wydluzac za pomocg przewodu
CYK11.

m Pofaczenia realizowane za pomocg przewodéw CYK10 i CYK11
mozna wydtuzaé, stosujgc puszki potgczeniowe.

m Przewdd CYK10 dostepny jest w wersjach do uzycia w strefach
zagrozonych wybuchem.

- catkowicie wodoodporne potaczenie
(stopien ochrony IP 68)
- gietki i szybki w uzyciu
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CYK10/CYK11

Zasada dzialania i budowa ukladu

Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowy

1. Przetwornik
2. Przewdd przedtuzajgcy Memosens CYK11 (opcjonalny)

3. Puszka potgczeniowa (opcjonalna)

4. Przew6d Memosens do transmisji danych lub przewdd staly
5. Czujnik

Technologia Memosens Poprawa bezpieczenistwa danych i doktadnosci catego punktu pomiarowego dzieki technologii Memosens:

m Cyfrowa transmisja sygnatu pomiarowego, optymalne odseparowanie galwaniczne dzieki bezstykowemu potaczeniu
indukcyjnemu

m Brak stykéw mogacych ulec korozji
m Catkowita wodoszczelnosé
m Mozliwo$¢ kalibrowania czujnika w warunkach laboratoryjnych, a tym samym wzrost dostepnoéci punktu pomiarowego
m Mozliwo$¢ diagnostyki prewencyjnej dzieki rejestracji danych czujnika, na przyktad takich, jak:
- fczny czas pracy,
- czas pracy przy bardzo duzych lub bardzo matych warto$ciach mierzonych,
- czas pracy w wysokich temperaturach,
- liczba sterylizacji para,
- stan czujnika.
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CYK10/CYK11

Podlaczanie w strefach
zagrozonych wybuchem
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Podtgczanie w strefach zagrozonych wybuchem

W strefach zagrozonych wybuchem uzycie przewodu CK11 do wydluZania pofaczen realizowanych za pomoca
przewodu CYK10 jest niedozwolone. W strefach takich zalecane jest stosowanie przewodéw pomiarowych
Memosens CYK10 w jednym odcinku, bez przedtuzania.
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CYK10/CYK11

Dane techniczne przewodow

CYK10 CYK11
Przewdéd/budowa 4 zyty 6 zyt
Srednica zewnetrzna (mm) 6,3 6,3
Ekran Tak Tak
Minimalny promien giecia (przy| 5xD 5xD
sztywnym ufozeniu)
Minimalny promien giecia (przy| 10xD 10xD
pracy na zginanie)

Wiasciwosci przewodow

Wiasciwosci przewodow CYK10 CYK11

Odporny na promieniowanie UV | Tak Tak
Nie zawiera substancji Tak Tak
zubozajacych warstwe ozonowg

Bezhalogenowy Nie Tak
Zgodny z ROHS Tak Tak
Ognioodporny Tak Tak
Odporny na oleje - Tak

Warunki srodowiskowe

Temperatura otoczenia CYK10 CYKIL
Temperatura minimalna -25°C(-13°F) |-30°C (-22 °F)
Temperatura maksymalna 135°C (277 °F)| 90 °C (194 °F)

Stopien ochrony m Przewdd do transmisji danych Memosens CYK10: [P 68 (Memosens: 1 bar (15 psi), 25 °C (77 °F), 1 mol/1 KCl,
45 dni; M12: 0,1 bar (2 psi), 50 °C (131 °F), 3 mol/1 KCl,
30 dni)
m Przewod przedtuzajgcy Memosens CYK11: IP 68 (M12: 0,1 bar (2 psi), 50 °C (131 °F), 3 mol/1 KCl,

30 dni) w stanie dopasowania

Budowa mechaniczna: przewdéd pomiarowy do czujnikéw cyfrowych

Przewo6d CYK10 do czujnikow GY GND
ch z technologi
chfrowy z technologia com B i\n =
emosens
ComA W\l
WH -
BN +

Zamiast uziemia¢ ekran za pomocg przewodu GY, mozna wykorzystac do tego celu obejme uziemiajacg
w przetworniku.

Przewdd CYK10 ze ztaczem wtykowym M12
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CYK10/CYK11

Przewéd CYK11 Przewd6d CYK11 z zarobionymi koncéwkami
WH
BN
GY GND
GN
YE WH - Czujnik
GY Comem BN + Memosens
PK GN ComA
YE ComB
GY - Czujnik z przewodem
PK + statym
Przewo6d CYK11 z zarobionymi koncéwkami i ztaczem gniazdowym M12
Czujnik - WH
Cid4x ‘Memosens + BN
m ComA GN
| wm o ComB YE ==
Cauinikz [~ GY -
przewodem + PK
statym - Czujnik z przewodem statym
- Czujnik Memosens taczony poprzez CYK10 z M12
Przewéd CYK11 ze zltaczem wtykowym M12 i ztaczem gniazdowym M12
Ch44x
- Czujnik z przewodem statym
- Czujnik Memosens tgczony poprzez CYK10 ze ztgczem M12
Wtyk M12 - przypisanie stykéw
1 VCzujnik z przewodem statym (+24 V) (PK)
2 GNDCzujnik z przewodem statym (GY)
3 VCzujnik Memosens (BN)
4 GNDCzujnikMemosens (VVH)
1. 5  RS485 A(GN)
6  RS485 B(YE)
Material: CYK10 i CYK11 CYK10 CYK11
Powtoka przewodu TPE TPE
GY - zielono-zotty
YE - zotty
GN - zielony
WH - bialy
BN - brgzowy
PK - rézowy
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CYK10/CYK11

Budowa mechaniczna: puszka potaczeniowa

Puszka potaczeniowa CYK11 A B
75 {2.95) o
75 (2.95)
X 63 (2.48)

(51e) 08

mm (cale)

Dostepne wykonania puszki potgczeniowej CYK11

A Puszka do tgczenia przewodu ze ztgczem M12
z przewodem z zarobionym koricem

B Puszka do tgczenia przewodow z zarobionymi
koricami

Materiat Puszka pofaczeniowa: aluminium

Certyfikaty i dopuszczenia

Znak CE Deklaracja zgodnosci
Produkt spetnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich. Jest zgodny z wymogami prawnymi dyrektyw UE.
Poprzez umieszczenie na produkcie znaku CE producent potwierdza, ze produkt ten przetestowano z wynikiem

pozytywnym.
Dopuszczenia Ex CYK10-G**a,a=1, 2

CYK10-I**a,a=1, 2
m IECEx

ExialIC T3/T4/T6 Ga
m ATEX

I 1GExia IIC T3/T4/T6 Ga

= FM/CSA

IS/NI CLI Div1&2 GP ABCD
m Nepsi

11G Exia IIC T3/T4/T6 Ga
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CYK10/CYK11

Zamawianie

Struktura produktu Za pomocg programu narzedziowego Configurator firmy Endress + Hauser dostepnego w Internecie mozna utworzy¢
poprawny i kompletny kod zaméwieniowy.

Aby wej$¢ na strone dotyczaca wybranego produktu, nalezy wpisa¢ w pasku adresowym przegladarki jeden
z nastepujacych adreséw:

www.products.endress.com/cyk10
www.products.endress.com/cyk11

1. W prawej czesci strony sa do wyboru nastepujace pozycje:

:: Add to product list
::Price & order information
:: Compare this product

:: Configure this product

2. Wybra¢ "Configure this product"”.

3. Otworzy sie nowe okno narzedzia Configurator. Mozna skonfigurowac wszystkie parametry zamawianego produktu
i uzyskac jego kompletny i poprawny kod zaméwieniowy.

4. Nastepnie - klikajgc odpowiedni przycisk u gory strony - mozna wyeksportowac kod zaméwieniowy w postaci pliku
w formacie PDF lub Microsoft Excel.

Puszka potaczeniowa Puszka potaczeniowa ztgcze M12 / przewdd zarobiony
m Material: aluminium, malowane
m Przewdd przedtuzajacy: czujniki Memosens, Liquiline
m Kod zaméwieniowy 71145498

Puszka potaczeniowa przewdd zarobiony / przewéd zarobiony
m Material: aluminium, malowane

m Przewdd przedtuzajacy: czujniki Memosens, Liquiline

m Kod zaméwieniowy 71145499
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Polska

Endress+Hauser Polska sp. z 0.0.

ul. Wotowska 11

51-116 Wroctaw

Tel. +48 (71) 773 00 00
Fax +48 (71) 773 00 60
info@pl.endress.com
http://www.pl.endress.com
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